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LITHORIUM SPIN COATER LITHORIUM

L-Spin04 VE LSpin06 spin coater ailesi ince film hazirlamak icin idealdir. 5Smmx5mm 6rnek boyutundan 4inch ve 6inch wafer boyutuna kadar
farkh sekillerde vakumlu 6rnek tutuculariyla fotoresist, polimer, Solgel vb malzemelerinizi homojen bir sekilde 6rnek yiizeyine kaplamaniza
olanak tanr.

Hem desktop hem wetbench entegrasyonu ile farkli montaj secenekleri sunan spin coater ailemiz entegre galisabilen otomatik iftli Syringe
Dipenser sistemi ile her kaplamada sabit akis miktari ve dinamik statik kaplama imkani tanir.
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Lspin-04

*Photoresist: AZ nLOF 2070
~Average (p): 4901.40 nm
~Standard Deviation (SD): 62.65 nm
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E 04 -Homogeneity({H): 0.9572
> -104 *Minimum: 4831 nm
= *Maximum: 4982 nm
* Do6nUs hizi: 100-10000 rpm ]
* Vakumlu 6rnek tutucular: - AL-PP-PTFE a0}

* 5-150mm 6rnek boyutlarinda farkli 6rnek tutucular

* Programlanabilir 10 adimdan olusan 20 regete

» Bitln fonksiyonlarin 5 inch dokunmatik ekran ile kolay kontrol 0]

* Cikartilip yikanabilir yiksek kimyasal dayanimli PTFE/PE kaplama 0
odasi ol

* Otomatik dispernser modiill ile entegre ¢alisabilme

T T T
$0 40 -30 -20 -0 O 10 20 30 40 S0

*Photoresist: AZ nLOF 2035
«Average (p): 1940.89 nm
+Standard Deviation (SD): 24.81
24 nm

*Homogeneity (H): 0.9842
*Minimum: 1880 nm
*Maximum: 1961 nm
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Kanal Bagimsizligi: Bagimsiz kanal kontroli

* Calisma Modlari: Enjeksiyon (infusion) ve geri cekme (withdrawal)
* Minimum Siringa Hacmi: 0,5 ulMaksimum Siringa Hacmi: 60 ml

* Minimum Akis Hizi: 0,6 pl/s veya 2,1 nl/saat (0,5 ul siringaiile)
Maksimum Akis Hizi: 4,2 ml/s veya 15 |/saat (60 ml siringa ile)
Guvenlik Ozellikleri: Limit switch’ler




